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摘要(译)

本发明公开了一种改进的等离子电切镜，包括切割电极和回路电极，切
割电极和回路电极之间设置有绝缘套，绝缘套的外侧设置有内窥镜机
构，所述切割电极包括基座，基座中心设置有放电尖端，放电尖端的外
侧设置有金属环，金属环通过支架固定在基座上；所述回路电极包括同
心套接的第一电极和第二电极，第二电极位于第一电极的内侧，第二电
极的长度小于第一电极的长度；内窥镜机构包括密封壳体，密封壳体的
底部设置有摄像头，摄像头上方设置有透镜组，透镜组上方设置有透光
盖，透光盖的边缘设置有挡板。本发明能够改进现有技术的不足，提高
手术效率，降低手术过程中对手术视野的干扰。
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